物位传感器的相关原理和分类
物位传感器是能够感知物位及其变化情况并将其转化为可测量电信号的传感器。物位传感器根据测量类型可分为两类：一类是测量连续物位的监测传感器，另一类是以点测量为目的的开关式物位传感器，例如一些液位传感器。在实际生活中，开关类的物位传感器的使用要更为广泛，因为大多数时候并不需要知道物料的实时变化情况。此类传感器通常是用于自动控制过程中，保持监测物位在一定范围内，避免溢出或者漏空情况发生。

物位传感器的测量原理很多，测量时可根据具体实际情况选用合适的物位传感器。物位传感器主要有：电容式、光学式、压力式及超声波液位传感器。

电容式物位传感器是将容器壁作为一个电极，容器中的液体或固体作为另一个电极。其发生变化时引起构成电容随之变化，从而在电路中能检测到相应的电量的变化，通过对这些关系量进行转换就能得到物位的变化值。

光学式物位传感器可以用来对某个点的液位进行检测。其检测方式是利用光线在传感器与液体界面的全反射原理。当有光线射出时，说明此时液位已经到达设定点。我们常见的液位传感器便是遵循的这样一个原理。

压力式物位传感器是一种进行连续测量的物位传感器，主要是根据液体内部压力与液位深度的线性关系进行测量。传感器可安装在容器底部，液位越高，压力就越大。

某种超声波液位传感器

超声波物位传感器，是一种非接触连续性测量的物位传感器，其工作原理是利用超声波回声的传播时间测量传感器与物位面的距离从而判断其变化情况。例如，一些超声波液位传感器，就可以巧妙利用这类传感器所共有的时差测量技术，来检测传感器与目标物之间的距离。
